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Projekta “Metalurgiska silicija attiriSana lidz solarai kvalitatei, izmantojot
elektromagnétisko siltuma un masas parneses kontroli” (Nr. 1.1.1.1/16/A/097)
parskats par paveikto projekta ietvaros laika posma no 01.04.2017 — 30.09.2017

Saja laika posma projekta grupa ir paveikusi sekojogo:

1.

Ir veikts apjomigs literatiiras pétijums, kura noskaidroti potenciali tehnologiskie
risinajumi planotajam silicija attiriSanas prototipam, ka art atlasiti svarigakie
rezultati, kuri var tikt izmantoti par atskaites punktiem projekta rezultatu
apstrade.

Izstradats matematiskais modelis, kas spg& paredzet virsmas vilnu raSanos
divdimensionala $kidra silicija plisma. Modelis izstradats apvienojot
OpenFOAM un ELMER atverta koda skaitlisko aprékinu rikus.
Elektromagn@tisma aprékinam izmantota galigo elementu pieeja, brivas virsmas
dinamikas aprékinam — galigo tilpumu metode ar VOF (Volume of fluid) pieeju.
Uzsakts darbs pie modela, kas aprékinas attirisanas procesa atrumu. Sis modelis
nem vera kimiskas reakcijas, to atrums tiek rékinats, izmantojot Arr€niusa
pieeju. Modelis nem véra arf silicija un gazveida fazes kustibu.

Ir izstradati arm modeli, kas palidzes prototipa uzbuves planoSana un tehniska
projekta izveidé. Sie modeli ietver pilno prototipa geometrijas modeli, kas lauj
paredzet siltuma parnesi visa planotaja krasni.

Projekta ietvaros notikusi 4 zinatniskie seminari: “Silicija attiriSana”, “Virsmas
vilnu ierosinasSana elektrovadosa Skidra vide”, “Virsmas vilpu modeléSana
OpenFOAM?”, "Izveidoto matematisko modelu izvertésana".

Zinatniskais vaditajs bija komandgjuma Vacija. Komand&juma laika tikas ar
vadoSajiem ekspertiem silicija un induktivas kauséSanas joma — firmu ALD
GmbH un instititu ETP Vacija, Hanoveré. TikSanas laika diskutéts par
industrijai nepieciesamo silicija kvalitati, apspriesta tigela izvéle u.c.

VadoSais pétnieks Vadims GeZa wuzstajas Starptautiskaja konference
“Modelling for Materials Processing 20177, kura notika Riga Latvijas
Universitates Dabas maja no 21.09 — 22.09.2017. Tika nolasits referats
“Numerical Modelling of Surface Waves Generated by Low Frequency
Electromagnetic Field for Silicon Refinement Process”.

Projekta dalibnieks Juris Vencels wuzstajas Starptautiskaja konferencé
“Modelling for Materials Processing 20177, kura notika Riga Latvijas
Universitates Dabas maja no 21.09 — 22.09.2017. Tika nolasits referats
“Simulation of 3D MHD with Free Surface Using Opensource EOF-library”.

Projekta zinatniskais vaditajs V. Geza, e-pasts: vadims.geza@lu.lv
Administrativais vaditajs: L. Bandeniece, e-pasts: liene.bandeniece@lu.lv
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